
































































































专利名称(译) 发送波束形成装置，接收波束形成装置，具有该波束形成装置的超声波探头，以及波束形成方法

公开(公告)号 US20160074016A1 公开(公告)日 2016-03-17

申请号 US14/837622 申请日 2015-08-27

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 PARK SUHYUN
KIM KYUHONG
KIM BAEHYUNG
SONG JONG KEUN
LEE SEUNGHEUN
JEON TAEHO
CHO KYUNGIL

发明人 PARK, SUHYUN
KIM, KYUHONG
KIM, BAEHYUNG
SONG, JONG KEUN
LEE, SEUNGHEUN
JEON, TAEHO
CHO, KYUNGIL

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/54 A61B8/461 A61B8/467 G01S7/5202 G10K11/346

优先权 1020140120336 2014-09-11 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种发射波束形成装置，接收波束形成装置，具有该发射波束形
成装置的超声波探头，超声波诊断装置和波束形成方法。用于通过使用
多个超声换能器元件发送超声波束的发送波束形成设备包括发送波束形
成器，该发送波束形成器被配置为通过将延迟时间应用于与多个超声换
能器元件中的至少一个相对应的发送信号来形成发送信号模式。传输控
制器，被配置用于确定与延迟时间的应用一起应用的延迟频率。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/513a3817-e811-4486-88a3-9d2b5530f45c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055453612/publication/US2016074016A1?q=US2016074016A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220160074016%22.PGNR.&OS=DN/20160074016&RS=DN/20160074016

